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摘要(译)

本发明公开了一种用来大规模地制造大基底并能够具有高清晰度图案化
的薄膜沉积设备和一种使用该薄膜沉积设备制造有机发光显示设备的方
法，所述薄膜沉积设备包括：装载单元，将基底固定到静电吸盘上；沉
积单元，包括保持在真空状态的室和设置在室中的薄膜沉积组件，用来
将薄膜沉积在固定于静电吸盘上的基底上，薄膜沉积组件与基底分开预
定的距离；卸载单元，将完成了沉积工艺的基底与静电吸盘分离；第一
循环单元，将固定有基底的静电吸盘顺序地移动到装载单元、沉积单元
和卸载单元；第二循环单元，将与基底分离的静电吸盘从卸载单元返回
到装载单元，其中，第一循环单元在穿过沉积单元时穿过室。
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